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i ) : NUmero de Informe de
N Horas Cantidad de Tiempo para Contenido del Plan
Tamano L Personas en .. Entregas en el Estado
aborales ) hacer el Plan (minimo) o
el Equipo Alcance (minimo)
Micro 80-300 2-3
riesgo
Pequefio | 300-1,000 4-6
) 1,000-
Mediano 15,000 7-12 s
10-12
Equipo Central
Grande 15,000+ +
Equipo ]
Ampliado Rlesgo
Mega 250,000+ 150+

Processes, Integration
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A Ingenieria de
software
Susan Swaboski

Ingenieria Eléctrica A A A
Shawn McCluskey ¢ 4 ¢ N\ 4 \ N\ /4 @
Ingenieria Mecanica

Carlos Garcia L L L L @

Ingenieria de Disefio N 7 7 Y
Tran Nguyen _?/ @Jl ¢ —— @

Compras @ 7
PSA 05/apr/2006 ® \ /

Responsable de la tarea

Fabricacion (CT D)

Ventas y
Mercadotecnia L ] @ L]
Helen Trost

Consultoria Kodiak
(Optica)
Kim McGuire

Quimica de Pelicula | L )\ ._@ Contribuye al esfuerzo de la tarea

Vladimir Oroski
/ i
— — 1. Activo

L 4 L 4 Z
John Chan 2. Esta de acuerdo
Calidad | |
No Disponible @
31/may/2006
Director del Proyecto ® ¢ 7 P 7 ® P ®
Pat Gross T @ @
1.2 Desal_'rollar 1.4_R_ea||zar 1.6 Obtener 2 2 Disefiar 2.4 Cr_ear planos 2.6 Recibir
esp. funcionales revisiones de : prototipo de LCD componentes del
: e firmas Pantalla LCD . -
de alto nivel las especificaciones inicial prototipo de LCD
1.1 Crear 1.3 Desarrollar 1.5 Finalizar las 2.1 Verificar los 2.3 Generar 2.5 Pedir
descripcion del las especificiones especificaciones requerimientos esquema de componentes del
sistema de componentes de la camara de la LCD pantalla prototipo de LCD
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